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Descripcion

Ademas de las propiedades de la > construccién compacta, el SIPART PS2 ofrece la posibilidad de captar la posicién por
separado.

Para aplicaciones especialmente criticas como, por ejemplo, vibraciones, humedad y temperaturas extremas, asi como para
valvuleria de dificil acceso pueden emplearse los sistemas siguientes:

El > sensor de posicion sin contacto (NCS) capta con seguridad y precision la posicién actual de la valvula sobre la base del
efecto GMR (Giant Magneto Resistance) usando las lineas de campo magnéticas. En comparacién con otros métodos, que
se orientan en la intensidad del campo y que reaccionan con mayor sensibilidad tanto a la intensidad del campo como a la
influencia de la temperatura, el principio GMR ofrece otra ventaja: mayor distancia entre el sensor y los imanes. La
construccion compacta y el elevado grado de proteccion IP68 del sensor de posicidn sin contacto y libre de desgaste permiten utilizarlo también en
aplicaciones en las que las soluciones de montaje tradicionales llegan a sus limites.

El > sistema externo de captacion de posicion con caja de makrolon, combinado con un SIPART PS2, es especialmente adecuado para valvuleria de
dificil acceso.

El SIPART PS2 también es la mejor opcién en aplicaciones que no son siempre tipicas para posicionadores (p. €j. con cilindros neumaticos). Gracias a
su disefio modular también es posible conectarlo a un > sistema externo de captacion de posicién. No importa sobre qué principio se base el sensor
externo. Ya sea con contacto o sin contacto, un potenciémetro, una sefial de corriente o un valor de intensidad: el SIPART PS2 convence siempre.
Todas estas variantes de sensores externos pueden conectarse con facilidad y rapidez al médulo de filtro CEM, tanto externamente como montado
dentro de los componentes del actuador (p. €j. en el cilindro neumatico).

>
Detalles
Sensor sin contacto (NCS)

Modelo: Sensor separado / captacion de posicion sin contacto
Rango de carrera: 3 a 130 mm (mayor carrera sobre demanda)

Rango de angulo de rotacion: 30° a 100°

Temperatura ambiente: -40 °C a +90 °C

Sistema externo de captacion de posicion

Modelo: Sensor separado / captacion de posicion mecanica
Rango de carrera: 3 a 130 mm (mayor carrera sobre demanda)
Rango de angulo de rotacion: 30° a 100°

Temperatura ambiente: -40°Ca+90 °C

Médulo de filtro CEM

Sensor separado / captacion de posicién sin contacto sin

Modelo:
odelo contacto o mecanica (depende del fabricante)

Depende del fabricante del sistema de captacién de

Rango de carrera: L
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Rango de angulo de rotacion: L
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Depende del fabricante del sistema de captacién de

Temperatura ambiente: L
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>
Utilidad
Sensor sin contacto (NCS)

Version de serie en grado de proteccion IP68 o NEMA 4x

Resiste a vibraciones y choques continuados (p. €j. golpes de vapor)

Apto para aplicaciones con influencias de temperatura extremas

La forma constructiva compacta del sensor es apta para el montaje en valvulas dosificadoras

Sistema externo de captacion de posicion

Acceso facil al posicionador en valvuleria de dificil acceso (p. ej. parametrizacién, comprobacion de la regulacion)
Apto para aplicaciones con influencias de temperatura extremas
Montaje simple del sistema de captacion de posicion gracias a la compatibilidad de todos los kits de montaje del posicionador.

Médulo de filtro CEM

Para conectar sistemas de captacion de posicion con resistencia eléctrica de 0-10 kOhm
Para conectar sistemas de captacion de posicion para aplicaciones sin peligro de explosion a 0-10 V o 4-20 mA como sefial de posicién
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